ASMT

Automatickeé sitotisky
technické specifikace

Presnost a opakovatelnost stroje >2.0 Cmk @ +12.5 pm, (6 sigma)*

Presnost a opakovatelnost procesu > 2.0 Cmk @ £25 pm, (6 sigma)**

Z&kladnf ¢as cyklu
Operacnf systém
Mechanismus stérek

Zakladan{ Sablony

Nastavitelna Sifka Sablony

Cisténf spodnf strany $ablony

Velikost DPS
Tloustka DPS
Hmotnost DPS
Vytvoreni programu
Uchyceni DPS

Teplotnf a vihkostnf senzor

Kontrola nanesené pasty

11s(85)
Windows 7 Standard embedded
softwarove ovladany, motoricky se zpétnou vazbou
ru¢ni nebo poloautomatické

libovolné nastavitelna Sifka rdmu Sablony v rozsahu
381 mm az 736 mm, tloustka ramu 25 mm az 38 mm

“DEK Interchangeable under stencil cleaner” (DEK IUSC),
plné programovatelny se suchym, mokrym a vakuovym cisténim

50 mm (X) x 40,5 mm (Y) az 501 mm (X) x 508,5 mm (Y)
0,2 mm az 6 mm
do 6 kg
méné neZ 10 min
horni, boc¢ni (variantné), vakuum (variantné)
monitoring vnitfnfho prostoru stroje

Hawkeye 750 (variantné)




